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PORTARIA N° 1420/2023 - DAAF

N° do Protocolo: NAO PROTOCOLADO

Rio de Janeiro, 09 de Outubro de 2023.

MINISTERIO DA EDUCAGAOQ
SECRETARIA DE EDUCAGAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - IFRJ
PORTARIA DE PESSOAL/IFRIN° 2174 DE 9 DE OUTUBRO DE 2023
O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO, nomeado nos termos do Decreto
Presidencial, de 25 de maio de 2022, no uso de suas atribui¢des regimentais e tendo em vista o disposto no processo el etronico n° 23273.000586/2023-01,
resolve:
Art. 1° Declarar vago, de acordo com o Artigo 33, Inciso VIII daLei 8.112/90, por posse em outro cargo inacumulavel, a partir de 14 de setembro de
2023, o cargo ocupado por BARBARA DA SILVA E SILVA CUNHA, Matricula SIAPE n° 1507396, Técnico em Enfermagem, Classe D, Padréo 404,
do Quadro Permanente do Instituto Federal do Rio de Janeiro;

Art. 2° Considerando que o(a) servidor(a) adquiriu a estabilidade previstano Artigo 21 da Lei n°® 8112/90, a presente vacancia gera direito a recondugéo
estabelecidano Artigo 29 damesmalLei;

Art. 3° Esta portaria entra em vigor na data da sua publicagdo, ressalvado o disposto no item 1.
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